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TIAは産業技術総合研究所（AIST）、物質・材料研究機構（NIMS）、筑波大学、高エネルギー加速器研究機構（KEK）、
東京大学、東北大学によって運営するオープン・イノベーション拠点です。

共用施設
TIAの6機関の最先端施設や装置が利用できます。
デバイス作製 微細加工 薄膜作製 表面分析 構造解析

放射光 リソグラフィ バイオ 元素分析 分子合成

TSUKUBA
つくば 産業技術総合研究所

物質・材料研究機構
筑波大学
高エネルギー加速器研究機構

KASHIWA
柏 東京大学

SENDAI
仙台 東北大学

TOKYO
東京 東京大学



利用形態

施設や装置を探すなら

施 設 一 覧

利用者がご自分で装置を利用する支援形態。装置をご利用いただく前に技術指導が必要にな
る場合もございます。高度な技術が必要とされる装置には、機器利用に対応していない物もご
ざいます。

利用者が共用施設スタッフの指導を受けながら装置利用を行う支援形態。

共用施設スタッフが利用者に代わり、作業を代行する支援形態。高度な技術が必要とされ機器
利用に適さない装置に関しては技術代行のみで対応している場合もございます。

700台以上の装置を検索し、装置仕様や利用単価、利用
手続きなどを調べることができます。

機器利用

技術補助

技術代行

共用施設等利用制度では以下のサービスを提供しております。
（施設により一部提供していないサービスもございますので、各施設にお問い合わせください。）

●TIA共用施設データベース

  https://www.tia-nano.jp/orf

産総研
● スーパークリーンルーム（SCR）
● MEMS研究開発拠点
● 先端ナノ計測施設（ANCF）
● 超伝導アナログ・デジタルデバイス開発施設（CRAVITY）
● 蓄電池基盤プラットフォーム（BRP）
● ナノプロセシング施設（NPF）
● 先端バイオ計測施設（BIO）

筑波大学
● マルチタンデム加速器施設
● 筑波大学微細加工プラットフォーム
● ナノサイエンスプロジェクト共用装置

KEK
● 放射光科学研究施設（フォトンファクトリー :PF）
● 低速陽電子実験施設
●クライオ電子顕微鏡

NIMS
● NIMS微細構造解析プラットフォーム
● NIMS微細加工プラットフォーム
● NIMS分子・物質合成プラットフォーム
● NIMS蓄電池基盤プラットフォーム
● 材料創製・加工ステーション
● 材料分析ステーション
● 構造材料解析ステーション
● 電子顕微鏡ステーション
● NMRステーション
● 低温応用ステーション
● ナノテクノロジー融合ステーション

東京大学
● 武田先端知スーパークリーンルーム

東北大学
● 試作コインランドリ

お問い合わせ、ご相談は tia-orf_info@tia-nano.jp
●TIAへのご相談は：tia_info@tia-nano.jp


